附件1

科研业绩审核表
	姓 名
	张满
	所在院（部）
	电子信息工程学院

	任现职以来承担纵向科研项目情况

	立项年度
	项目名称
	项目来源
	本人

排名
	认定级别

	2018
	微尖模板诱导可控龟裂制备纳米通道方法研究
	国家自然科学基金
	主持
	

	2017
	基于双面纳米结构的高效可穿戴摩擦纳米发电机研究
	四川省科学技术厅
	主持
	

	2015
	基于模板诱导龟裂效应的纳流控DNA芯片制造技术研究
	四川省科技创新苗子工程管理办公室
	主持
	

	任现职以来主持横向科研项目情况

	立项年度
	项目名称
	合作单位
	到账经费（万元）
	备注

	2019
	空中智慧校园平台-校园情报站的构建与维护
	重庆市涪陵区子琪电脑经营部
	15
	

	科研处审核人签字：

	任现职以来以第一作者发表学术论文情况

	序号
	论文名称
	发表刊物名称
	发表时间
	二次文献转载收录
	认定级别

	1 
	Novel hybrid adhesive material based on thiol-ene system for nanoconglutination technology
	Proc. of SPIE
	2019.11
	EI(CA)
	

	2 1
	A Flexible Pressure Sensor Based on Poly(dimethylsiloxane)
Nanostructures Film
	Journal of Microelectronic Manufacturing
	2019.9
	维普
	

	3 
	Electrical Properties of Double-Sided Polymer Surface Nanostructures
	Nanoscale Research Letters
	2019.7
	SCI 2区
	

	4 
	Fabrication of Vertical Organic Nanowire Arrays via Modified Nanoimprint Lithography
	Nanoscience and Nanotechnology Letters
	2019.7
	SCI 3区
	

	5 
	A flexible single-electrode-based triboelectric nanogenerator based on double-sided nanostructures
	AIP Advances
	2019.7
	SCI 4区
	

	6 
	Preparation of Double-sided Nanostructure Based on Soft-nanoimprinting Lithography
	Journal of Microelectronic Manufacturing
	2018.12
	维普
	

	7 
	Polymer Periodic Nanostructures on Curved Substrates by UV-Curable Hybrid Soft Nanoimprint Lithography
	Nanoscience and Nanotechnology Letters
	2017.12
	SCI 3区
	

	8 
	Fabrication of hybrid soft-nanoimprint stamp with sub-100 nm resolution based on thiol-ene
	Journal of Nanoscience and Nanotechnology
	2016.12
	SCI 4区
	

	9 
	High-precision structure fabrication based on an etching resistance layer
	Proc. of SPIE
	2016.1
	EI(CA)
	

	10 
	Fabrication of high aspect ratio (>100:1) nanopillar array based on thiol-ene
	Microelectronic Engineering
	2016.1
	SCI 3区
	

	11 
	Nanobowl array fabrication based on nanoimprint lithography
	Optik
	2016.1
	SCI 4区
	

	12 
	基于巯基-烯材料的亚波长光栅制备方法研究
	光电工程
	2016.1
	CSCD核心库
	

	13 
	Fabrication of hybrid soft-nanoimprint mold in benign ambient based on thol-ene
	Optik
	2015.12
	SCI 4区
	

	14 
	Hollow nanospheres array fabrication via nano-conglutination technology
	Journal of Nanoscience and Nanotechnology
	2015.9
	SCI 4区
	

	15 
	Nanobowl array fabrication via conglutination process based on thiol-ene polymer
	IEEE Photonics Journal
	2015.8
	SCI 3区
	

	任现职以来出版学术著作情况

	序号
	著作名称
	出版社
	出版时间
	成果排名
	认定级别

	
	无
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	任现职以来获知识产权成果情况

	序号
	专利/新产品/标准名称
	授权专利类型/产品认定部门/标准审核单位
	成果转化

情况
	成果排名
	认定级别

	1 
	一种双面可穿戴的摩擦纳米发电机及其制备方法
	发明专利
	无
	第一
	

	2 
	一种紫外光固化纳米压印聚合物模板的制备方法
	发明专利
	无
	第二
	

	3 
	一种紫外光固化软印刷复合模板的制备方法
	发明专利
	无
	第二
	

	4 
	一种基于模板诱导龟裂效应的纳流道制备方法
	发明专利
	无
	第二
	

	5 
	一种巯基-烯紫外光固化纳米压印材料
	发明专利
	无
	第二
	

	6 
	一种柔性紫外光压印复合模板及其制备方法
	发明专利
	无
	第二
	

	7 
	一种双折射材料的制备方法
	发明专利
	无
	第四
	

	8 
	一种多焦点仿生复眼光学元件
	发明专利
	无
	第四
	

	9 
	一种多焦点仿生复眼结构的成形方法
	发明专利
	无
	第四
	

	10 
	一种基于中心离轴型微透镜的激光匀化方法
	发明专利
	无
	第四
	

	任现职以来获应用对策成果情况

	序号
	成果名称
	发表刊物/采纳单位/批示领导
	发表/采纳/批示时间
	成果排名
	认定级别

	
	无
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	任现职以来科研成果获奖情况

	序号
	成果名称
	获奖等级
	公章单位
	获奖年度
	成果排名
	认定级别

	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	任现职以来艺术成果发表/展演/获奖情况

	序号
	成果名称
	发表刊物/出版社/展演单位/公章单位
	发表/展演/获奖时间
	获奖等级
	成果排名
	认定级别

	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	科研处审核人签字：

	科研处审核意见：

           负责人签字：                （公章）       年    月   日


说明：1）认定级别由科研处填写；2）可对栏目数适当增减；3）打印时双面打印。

